题目：纳米精度表面制造透射电镜原位纳米力学研究


[bookmark: _GoBack]摘要：高性能装备的使役要求高性能零件，高性能零件的高性能晶体表面需要纳米级平面度，亚纳米级粗糙度，这种苛刻的加工要求已经达到了物理加工的极限，需要研发新原理、新工艺、新方法和新装备来满足要求。纳米精度表面制造是实现上述苛刻加工要求的有效方法，透射电镜原位纳米力学是研究纳米精度表面制造的基本科学方法。针对高性能零件的纳米精度制造要求，开展了超精密磨削和化学机械抛光及其相关的透射电镜原位力学的研究工作。研发了单颗磨粒纳米深度超精密磨削新方法和绿色环保的化学机械抛光液，并且进行了合金纳米孪晶化表面制造新方法及其机理的研究工作。
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